
２０２６年第８７回応用物理学会秋季学術講演会
ランチョンセミナー

ファインガラスカッター・アルタイルを用いた

実験基板作成のテクニック

主なプログラム

セミナー終了後には個別のお悩み・ご相談も承ります

日時：２０２６年９月８日（火）１２：２０～１３：００
会場：北海道大学 札幌キャンパス 総合教育棟 E棟 E311
定員：５０名
講師：アステラテック株式会社 代表取締役 三好 幸三

２．カットできる基板の種類と基板に合った刃の選び方

１．ファインガラスカッター・アルタイルの仕組み

３．スクライブとブレイクのテクニック

４．ウェハーや小さい基板のカットテクニック

〒214-0014
神奈川県川崎市多摩区登戸2088 第7井出ビル5階
TEL：044-299-7512 FAX：044-299-7514
Mail：contact＠astellatech.co.jp 

詳しくは
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